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Dokumenty\Banknoty apsaugos elementy identifikavimas.

Darbo tikslas: susipazinti su pagrindinémis  priemonémis, apsaugan¢iomis
dokumentus\banknotus nuo padirbinéjimo ir klastojimo. Suzinoti $iuolaikiniy dokumenty
autentiSkumo  jvertinimo metodus, dazniausiai naudojamus dokumenty apsaugos
technologijose. Ismokti identifikuoti banknotus\dokumentus.

Submikroniniy elementy kontrolé optiniu analizatoriumi NIKON - S.
Darbo tikslas: Submikroniniy elementy linijiniy ir Zingsniniy matmeny Kkontrolé
praeinancioje Sviesoje. Matuojamyjy dydziy diapazonas nuo 0,5 iki 190 pm.

PavirSiaus vilgumo kampo matavimas.
Darbo tikslas: Nustatyti duoty bandiniy drékinimo kampa po fizikinio, cheminio,
mechaninio, joninio plazminio ir kt. poveikio ir nubraizyti pavirSiy drékinimo diagramas

Infraraudonyjy spinduliy (IR) spektroskopija.

Darbo tikslas: Susipazinti su IR spektroskopijos metodu. Susipazinti su spektry
registravimo spektrofotometru VERTEX 70 ir infraraudonyjy spinduliy spektroskopijos
budu identifikuoti polimery misinius.

Spalvy matavimas spektrofotometriniu metodu.

Darbo tikslas: Susipazinti su pagrindiniais fotometrines medziagy savybes bei spalva
apibudinanciais dydziais, iSmatuoti fotometru FO— 1 pateikty bandiniy atspindzio
koeficientg skirtingiems $viesos bangos ilgiams ir apskai¢iuoti bandinio pagrindines spalvos
charakteristikas.

Dielektrinés dangos (SiO2) formavimas vakuume elektrony spinduliu.

Darbo tikslas: susipazinti su dangy (SiO2) formavimo vakuume elektrony spinduliu
technologija, suformuoti jvairaus storio SiO> dielektrines dangas ant Si padékly, naudojant
elektrony patranka.

Keramikos tyrimas rentgeno spinduliy fotoelektronine ir OZé elektronine
spektroskopijomis

Darbo tikslas: susipazinti su rentgeno fotoelektrony spektroskopijos ir Ozé elektrony
spektroskopijos metodais, taip pat iStirti keramikos bandinio pavirsiy ,,XSAMS800 Kratos
Analytical rentgeno fotoelektrony spektrometru.

Lazeriné interferenciné litografija

Darbo tikslas: susipazinti su periodiniy struktiiry formavimo technologija — lazerine
interferencine litografija. Suformuoti periodines struktiiras fotoreziste, nustatyti suformuotos
difrakcinés gardelés perioda, nustatyti gardeliy orientacijg viena kitos atzvilgiu; optiniu
mikroskopu jvertinti suformuoty struktiiry linijinius matmenis ir kokybe.

Puslaidininkinio lazerio tyrimas

Darbo tikslas: susipazinti su optinés elektronikos puslaidininkiniais prietaisais, §viesos
diodu, puslaidininkiniu lazeriu, fotodiodu, istirti puslaidininkinio lazerio voltamperine,
liuksampering charakteristikas ir nustatyti naudingumo koeficiento priklausomybg¢ nuo
lazerio sunaudojamos galios, apskaiciuoti puslaidininkio draustinés juostos plotj ir nustatyti
1Sorinj kvantin] naSuma.

Periodiniy struktiiry tyrimas taikant optinius metodus

Darbo tikslas: susipazinti su periodiniy struktiiry tyrimais taikant optinius metodus,
1Smatuoti periodiniy struktury difrakcijos efektyvuma ir optiniu mikroskopu jvertinti jy
geometrinius matmenis.
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Ultravioletinés ir regimosios Sviesos spektroskopija
Darbo tikslas: susipazinti su ultravioletinés ir regimosios S§viesos spektroskopijos metodu.
Nustatyti puslaidininkiniy plony pléveliy optines charakteristikas.

Puslaidininkio ir laidininko varZzy elektriniai matavimai

Darbo tikslas: susipazinti su puslaidininkiy ir laidininky elektrinio laidumo mechanizmais.
Atlikti ir iSanalizuoti temperatiiros jtakos puslaidininkiy ir metaly varzai matavimus. I$
atlikty matavimy puslaidininkiui nustatyti draustinés juostos plotj.

Skenuojamoji elektroniné mikroskopija (SEM) ir rentgeno spinduliy energijos
dispersijos spektrometrija (EDX/EDS)

Darbo tikslas: susipazinti su skenuojamosios elektroninés mikroskopijos ir rentgeno
spinduliy spektrometrijos metodais. Atlikti SEM matavimus taikant skirtingas matavimo
modas ir iSmokti analizuoti gautas nuotraukas. Atlikti EDX matavimus ir iSmokti nustatyti
tiriamosios medziagos sudétj.

Keramikiniy medziagy joninio laidumo matavimai taikant pilnutinés varzos
spektroskopijos metoda

Darbo tikslas: susipazinti su joninio laidumo mechanizmais keramikinése medziagose,
atlikti Siy medziagy joninio laidumo priklausomybés nuo temperatiiros matavimus ir
nustatyti joninio laidumo aktyvacijos energija.

Kiekybinis kietyjuy medziagy pavirSiaus laisvosios energijos jvertinimas

Darbo tikslas: naudojant kontaktinio kampo (KK) goniometrg ir keturis skirtingus skys¢ius,
jvertinti kietojo kiino pavir$iaus kritinj jtempj (PK]), naudojant Zismano (Zisman)
diagramas, ir pavirSiaus laisvaja energija (PLE), naudojant Ovenso (Owens) ir Vendo
(Wendt) grafika.

Plonasluoksniy struktiiry topologijos formavimas kontaktinés optinés litografijos badu
Darbo tikslas: kontaktinés optinés litografijos (fotolitografijos) technologinio proceso btidu
suformuoti ir apibudinti vienasluoksn¢ topologija (piesini) ant Si padéklo.

PavirSiaus tyrimas atominiy jégy mikroskopu
Darbo tikslas: iSmokti apibtidinti bandinio pavir$iy atominiy jégy mikroskopu (AJM):
kiekybiSkai jvertinti tiriamojo bandinio pavirSiaus morfologija ir kitas savybes.

Poliarizacinio lazerio ateniuatoriaus tyrimas
Darbo tikslas: Susipazinti su poliarizacinés optikos désningumais bei galimybémis
poliarizuojancius elementus panaudoti lazerio pluosto intensyvumo valdymui.

Briusterio (Brewster) kampo nustatymas naudojant baltg poliarizuotg Sviesg

Darbo tikslas: Skirtingo lazio rodiklio dielektriniy medziagy Briusterio kampo nustatymas
prie laisvai pasirinkto bangos ilgio regimajame diapazone naudojant motorizuotg baltos
poliarizuotos Sviesos matavimy stendag.

Lazerinis medZiagy apdirbimas femtosekundiniais impulsais

Darbo tikslas: Lazerinio poveikio slenks¢io nustatymas ir medziagy pavir$iaus
mikroapdirbimas naudojant femtosekundinj lazerj Pharos ir mikroapdirbimo sistema
FemtoLAB.

Zadinimo-zondavimo spektroskopija
Darbo tikslas: Medziagy kinetinés sugerties tyrimas zadinimo-zondavimo spektrometru
Harpia ir femtosekundiniu lazeriu Pharos.
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Keraminiy sluoksniy formavimas plazminio purskimo metodu
Darbo tikslas: susipazinti su vakuuminiu plazminio purskimo metodu bei suformuoti
keraminius sluoksnius.

Lazerio pluosto kokybés parametro M? nustatymas
Laboratorinio darbo metu tiriamas puslaidininkinio lazerio pluosto kokybés tyrimas
naudojant kamera.

Sviesos koherenti§kumo vertinimas atliekant spektrinius matavimus
Laboratorinio darbo metu spektrfotometru tiriami skirtingy $viesos $altiniy spektrai ir
vertinant jy spektrinj plotj nustatomas Sviesos koherentiSkumas.

Medziagos lazerinés abliacijos slenks¢io nustatymas

Laboratorinio darbo metu femtosekundine mikroapdirbimo sistema medziagy pavirsSiuje
désningai keiCiant energijos tankj bei impulse skaiciy formuojami pazeidimai bei atlikus jy
analize optiniu mikroskopu nustatomas medziagy abliacijos slenkstis.

PavirSiaus plazmony poliaritony tyrimas

Laboratorinio darbo metu atliekant lazerio atspindzio nuo auksu padengtos prizmés
pavir$iaus matavimus registruojamas kampas ties kuriuo sugeneruojami pavirSiaus
plazmonai poliaritonai.

Lazerio impulso trukmés vertinimas atukoreliatoriumi
Laboratorinio darbo metu atlickamas Yb:KGW femtosecond lazerio emituojamos §viesos
impulsy trukmés matavimas naudojant autokoreliacija.



